MINISTERIO DA EDUCACAO

SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Portaria n® 779/DGP/REITORIA de 20 de abril de 2016

O Reitor do Instituto Federal de Educacio, Ciéncia e Tecnologia do Rio de Janeiro,
nomeado pelo Decreto de 06 de maio de 2014, publicado no Didrio Oficial da Unido de 07 de maio
de 2014, empossado no Ministério da Educa¢io no dia 14 de maio de 2014, no uso de suas
atribui¢des regimentais e considerando o Edital n°. 80/2015, publicado no D.O.U de 16 de
outubro de 2015 e sua classificacio final homologada através do Edital n°. 19/2016, publicado no
D.O.U. de 1 de marco de 2016, os artigos 9°, 10°, 13° e 20°, com seus incisos e paragrafos, da Lei
n° 8.112/90 com as alteracdes da Lei n° 9.527/97 e do artigo 6° da Emenda Constitucional n°
19/1998,

RESOLVE:

. Nomear, em cardter efetivo, em virtude de habilitagio em concurso publico, LIGIA
SCARPA BENSADON para ocupar o cargo de Professor do Ensino Bésico Técnico e Tecnolégico,
classe “D I”, nivel 1, com jornada de trabalho de quarenta horas semanais com dedicacdo exclusiva, no
Quadro Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro, sob o cédigo de vaga n® 945437;

2. A posse ocorrerd no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicacdo desta Portaria no Diério
Oficial da Unido;

3. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicacio.
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